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2026年２月12日 

各     位 

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク 

代 表 者 名 代表取締役社長 賀  賢 漢 

 （コード番号:6890東証スタンダード市場） 

問 合 わ せ 先 ＩＲ・広報部長 野 田 耕 一 

 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ） 

 

中国北京における設備投資（新工場建設）、新会社設立（特定子会社を含む）に関するお知らせ 

 

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、2026年２月 12日開催の取締役会に 

おいて、中国北京市に 5億 4千万元（約 122億円）を投じ、新工場建設を実施するとともに、工場事業を運営する

新会社を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 設備投資の背景 

 ・半導体需要は、足元の旺盛な生成 AI 投資と高性能半導体デバイスへの需要増もあり大きく成長していく  

見込みですが、そのなかで中国の半導体産業も巨大な中国国内市場、半導体国産化を高めるための政府支援

もあり急速に成長しております。 

・当社としては、欧米主要顧客の調達方針の変更に対応し中国国外での生産能力確保を行う一方、現有の中国

生産拠点を中国国内需要向けに生産能力や製品ラインナップなどを変化させ適応しております。しかしなが

ら、中国国内資本の半導体製造装置メーカーの成長は著しく、その需要を取り込む余地が大きいと考えてお

り、現行生産能力を底上げする必要があると認識しております。需要を取り込むにあたり、顧客への密着度

を高めるため、適切な拠点立地も重要であると考えております。 

・今回当社は有力な半導体製造装置メーカーがあり、かつ現行の拠点配置ではカバーしていなかった北京市に

生産拠点を設置することにより、中国国内需要の更なる取り込みを図ります。製品供給だけでなく、研究開

発から工場運営支援までをカバーし、顧客企業との密着度を高めてまいります。 

・具体的な事業内容は部品洗浄、金属受託加工、セラミックスであり、それぞれの事業を運営する新会社 3社

を設立いたします。このうち部品洗浄、金属受託加工を行う子会社は特定子会社に該当するため、あわせて

お知らせします。なお、部品洗浄の新会社は外部出資を受け入れる予定で現在調整中です。 

 

２. 設備投資の概要 

(１)  製 造 品 目 部品洗浄、金属受託加工、セラミックス 

(２) 投 資 金 額 及 び 

資 金 計 画 案 

5億 4,000万元（約 122億円） ※1中国元＝22.57円 

【内訳】部品洗浄事業：３億元（約 68億円） 

    金属受託加工：1億 6,000万元（約 36億円） 

    セラミックス：8,000万元（約 18億円） 

（３） 工 場 面 積 敷地面積：約 28,000㎡ 

建屋面積：約 27,500㎡ 

【内訳】部品洗浄事業：約 13,300㎡、金属受託加工：約 5,000㎡、 

セラミックス：約 4,000㎡、事務所等：約 5,200㎡ 
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（４） スケジュール（予定） 着 工：2026年３月 

建 屋 完 成：2026年12月 

機械設置完了：2027月３月 

(５) 操 業 開 始 予 定 2027年６月 

 

３. 新設子会社の概要 

 1)洗浄新子会社（特定子会社） 

(１) 名 称 富楽徳科技発展（北京）有限公司 

(２) 所 在 地 北京市通州区景盛南六街 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 製造装置部品精密洗浄・再生サービス等 

(５) 資 本 金 3億中国元（約 68億円) ※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 2026年２月（予定） 

(７) 
大 株 主 及 び 

持 ち 分 比 率 

株主名 持ち分比率 

安徽富楽徳科技発展股份有限公司(FTSVA) 70.0％ 

外部資本（調整中） 30.0％ 
 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社連結子会社であるFTSVAが議決権の70.0％を保有

する子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 2)金属加工新子会社（特定子会社） 

(１) 名 称 北京先導精密机械有限公司 

(２) 所 在 地 北京市通州区景盛南六街 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 金属受託加工等 

(５) 資 本 金 1億 6,000万中国元（約 36億円) ※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 2026年２月（予定） 

(７) 大株主及び持ち分比率 杭州大和熱磁電子有限公司(FTH)：100％ 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社100％連結子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 3)セラミックス新子会社 

(１) 名 称 北京富乐德半导体材料科技有限公司 

(２) 所 在 地 北京市通州区景盛南六街 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 セラミックス加工製造等 

(５) 資 本 金 8,000万中国元（約 18億円) ※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 2026年２月（予定） 

(７) 大株主及び持ち分比率 杭州大和江東新材料科技有限公司(FTHC)：100％ 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社100％連結子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 
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４. 各事業を主導する子会社の概要 

 1)洗浄子会社（2025年 12月 31日現在） 

(１) 名 称 安徽富楽徳科技発展股份有限公司 

(２) 所 在 地 安徽省銅陵市義安区義安経済開発区南海路 18号 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 半導体・FPD 向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス、パワー

半導体用基板の製造 

(５) 資 本 金 743,187千中国元（約 167億円）※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 2017年 12月 26日 

(７) 大株主及び持ち分比率 上海申和投資有限公司（略称 FTS)：52.7％ 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社連結子会社であるFTSが議決権の52.7％を保有す

る子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 2)金属加工子会社（2025年 12月 31日現在） 

(１) 名 称 杭州大和熱磁電子有限公司 

(２) 所 在 地 浙江省杭州市濱江区濱康路 777号 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 半導体等装置関連事業、電子デバイス事業等 

(５) 資 本 金 1,711百万中国元（約 386億円)※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 1992年１月 31日 

(７) 大株主及び持ち分比率 株式会社フェローテック 100％ 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社100％連結子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 3)セラミックス子会社（2025年 12月 31日現在） 

(１) 名 称 杭州大和江東新材料科技有限公司 

(２) 所 在 地 浙江省杭州市銭塘区江東三路 6515号 

(３) 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

(４) 事 業 内 容 セラミックス加工製造等 

(５) 資 本 金 310百万中国元（約 70億円) ※１中国元＝22.57円 

(６) 設 立 年 月 日 2014年７月 18日 

(７) 大株主及び持ち分比率 杭州大和熱磁電子有限公司 100％ 

(８) 
上場会社と当該会社との

間 の 関 係 

資 本 関 係 当社100％連結子会社 

人 的 関 係 当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 

５．今後の見通し 

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には 

速やかにお知らせします。 

 

以上 


